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Sensofar Company



Sensofar總公司位於西班牙巴塞隆納，
分公司設立於三大工業國



五大系統



四種掃描頭



挑戰大尺寸樣品的3D表面輪廓



新光學技術: 週期性條紋投影於物體表面，
利用條紋扭曲組合成3D輪廓



重點主題



硬體特徵



原廠支架載台選擇



手動調整機構可適用於更高的樣品



照明系統:
>條紋投影LED燈源為綠光(530 nm) & 藍光 (460 nm)；
>白光LED環燈



條紋投影掃描設計



標準支架外觀尺寸



解決方案領域應用

(先進製造)

(考古學和古生物學)
(消費類電子產品)

(醫療設備)

(成型)

(光學)

(鐘錶工業)



射出成形樣品



硬碟背面表面構造



微電子處理器



射出成形樣品—平齒輪



光學樣品—PAL模具



光學樣品—照明鏡片



手錶蕊心



手錶表圈



植牙齒模



圓形剃鬚刀蓋



單次最大拼圖容量達450 Mpx



150x 150 mm範圍實測只要3.5分鐘



基板



大型基板



大型基板輪廓線分析



微電子處理器針腳



SensoSCAN S wide拍攝測量軟體



APM & EMM增加產品應用性



SensoVeiw分析軟體



SensoPRO 批次分析軟體

Sa: 7 μm to 11 μm



轉出3D CAD檔可相容Geomagic ControlX
軟體進行3D CAD比對



轉出3D CAD檔可相容Geomagic ControlX
軟體進行3D CAD比對



S wide的校驗塊規和測試樣品



實體呈現

實體呈現



色調拓譜圖

等高色調拓譜圖



色調實體拓譜圖

等高色調實體拓譜圖



直線分析線—垂直圓直徑、垂直角度、高度差



塑膠平齒輪動態影像



塑膠平齒輪測量完的3D實體呈現



載台面

高度色階拓譜圖的紫色區塊為載台面，
透過Threshold調整去除



圓形分析線將表面輪廓擴展到下方呈現線輪廓



EMM功能可大範圍拼圖



40 mm高度以內皆可快速大範圍拼圖



微電子處理器4X4測量完成，以色階拓譜圖呈現



微電子處理器測量完，去除載台面，
以實體呈現，並分析針腳高度



海螺3D輪廓實測



海螺3D實體輪廓呈現



Thank you for your attention!!


